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「注意」
特許、研究戦略、図表等の著作権上問題あると思
うものは使用しないでください。

一般向け広報に利用するため、なるべく平易な文
章で作成をお願いします。

【ポスターの用途】
・キャンパス公開時にパネル掲示（日のみ）
・生研ブックの制作（日英制作：生研ブックは、生研案
内とあわせて、生研紹介時やイベント等で配布します）
・生研ウェブサイト-研究者ページ、ポスターギャラ
リーへの掲載（日英）

http: / / toshi . i is.u- tokyo.ac. jp
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Comme  Ça de  MEMS
MEMS  Actuators  and  Sensors

半導体微細加⼯技術を⽤いたＭＥＭＳセンサ、アクチュエータ、エナジーハーベ
スタ、バイオセンシングを研究しています。材料、プロセス、デバイス、システ
ムからＩｏＴサービスまで、技術レイヤーを俯瞰したエンジニアリング・センス
を磨きたい⼈は、学⽣・社会⼈を問わず歓迎します。


